POMIARY W GAZACH Technopomiar]

Everything You need to measure

Wilgonosciomierz
XPDM

Opis urzadzenia

Wilgotnosciomierz model XPDM firmy Xentaur jest zasilanym bateryjnie przenosnym urzadze-
niem przeznaczonym do aplikacji, w ktérych nalezy wykona¢ szybki i doktadny pomiar punktu
rosy. Przy pomocy XPDM, mozliwy jest krdtszy i tatwiejszy niz kiedykolwiek pomiar wilgoci
W powietrzu i gazach, w zakresie punktu rosy od -100°C do +20°C.

XPDM stosowany jest do pomiardw w przemysle petrochemicznym, w gazach procesowych,
powietrzu instrumentalnym, gazach ostonowych transformatoréw i aparatury rozdzielczej,
gazach w butlach i przy wytwarzaniu gazéw, gazach spawalniczych oraz w przemysle morskim.
Czujnik wykorzystujacy tlenek glinu adsorbuje czasteczki wody znacznie szybciej, niz je de-
sorbuje. Czujnik musi by¢ wiec na poczatku pomiaru bardziej suchy, niz mierzona prébka. W
mierniku XPDM czujnik do momentu rozpoczecia pomiaru znajduje sie w suchej komorze.
Nastepnie wysuwa sie z komory do kuwety pomiarowej bez kontaktu z powietrzem atmos-
ferycznym. Po zakonczeniu pomiaru czujnik wsuwa sie ponownie do suchej komory, gdzie
jest suszony przed nastepnym pomiarem. Urzgdzenia firmy Xentaur moga byc¢ kalibrowane
na obiekcie, w dowolnym czasie, bez koniecznosci stosowania ktopotliwych lub drogich wzor-
coéw. Czujniki nasycajg sie do zaprogramowanej wilgotnosci powyzej 20°C i majg bardzo ni-
ska pojemnos¢ szczatkowa w stanie suchym. Dlatego mikroprocesor kalibruje czujnik poprzez
ustawianie maksymalnego odczytu, gdy czujnik eksponowany jest na warunki z punktem rosy

powyzej +20°C.
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@ Cechy

Zakres pomiarowy: -100°C

do +20°C

Wyswietlacz LCD

Doktadno$¢ +/-3°C
Powtarzalnosé: +/- 0,5°C
Temperatura pracy czujnika: -30°C
do +50°C.

Elektronika: -10°C do +50°C
Cisnienie gazu: standardowo do 2
bar (29 PSI), maksymalnie 6,8 bar
(100PSI)

Przytacze gazu: 4” VCO

Jednostki pomiarowe: °C, °F, ppm,
LBS H,0/mm scf, gm H,0/m?

Jako opcja dostepne sg wyjscia
sygnatéw (4-20mA i RS-232)

P
& .
\&J /astosowanie

* Monitoring uktadéw gazu
ziemnego i wodoru

pracy
generatoréw

e Kontrola ukftadow
chtodzenia
energetycznych wodorem

* Monitoring gazdéw izolacyj-
nych (SF,)

e Produkcja gazow specjal-
nych oraz kriogenicznych

* Przemyst petrochemiczny

* Przemyst badawczy (w tym
wojskowy oraz
czy)

* Przemyst lotniczy

spawalni-

* Obrdbka termiczna mate-
riatow

@ Zalety

Dostepny w wersji do strefy zagro-
zonej wybuchem z certyfikatem
ATEX

Zasilany z baterii 9V (czas ciagtej
pracy: ponad 100 godzin)
Obudowa z aluminium

Wymiary: 63 x 180 x 190 mm
Dostepna walizka oraz pasek do
wygodnego noszenia
Wbudowany rotametr. Jako opcja
réwniez reduktor cisnienia
Kalibracja pétautomatyczna przez
uzytkownika na obiekcie — nie
wymaga gazu wzorcowego

* Gazy medyczne
° Gazziemny LNG i LPG

R

Interfejs komunikacji z uzytkownikiem, technologia HTF
Urzadzenie jest obstugiwane przez prosty interfejs uzytkow-
nika, sktadajacy sie z cyfrowego wyswietlacza ciektokrysta-
licznego oraz czterech klawiszy. Uzytkownik ma mozliwosé
wyboru nastepujacej jednostki: punkt rosy w °C lub °F, ppmv,
g H,0/m* i Ib H,0/milion scf. Wyniki s3 wyswietlane dla ci-
Snienia czujnika (atmosferycznego) lub przez przycisniecie
klawisza korekcji ci$nienia (Pressure Correct), dla wybrane-
go przez uzytkownika ci$nienia alternatywnego, takiego jak
np. ci$nienie panujgcego w linii prébki.

XPDM

XENTAUR PORTABLE DEWPOINT METER

%1072
PPM
oF
DEWPOINT PSI G/IM® LBS

Stosowany w modelu XPDM czujnik AL O,, wykonany w technologii HTF™, jest owocem wieloletniego
programu badawczego firmy Xentaur. Zapewnia on znaczgcg przewage w stosunku do innych czujnikéw
wilgoci produkowanych na bazie tlenku glinu, wykonanych w technologii klasycznej. Zasada dziatania
czujnika w wykonaniu HTF™ jest podobna do wersji standardowej: higroskopowa warstwa tlenku gli-
nu, dzieki porowatej strukturze, adsorbuje lub uwalnia czgsteczki wody, w zaleznosci od wystepujacego
w jego otoczeniu cisnienia czgstkowego pary wodnej. Tak wiec pojemnos¢ elektryczna warstwy tlenku gli-
nu podaza za zmianami wilgotnosci probki. Pojemnosé elektryczna mierzona jest pomiedzy wykonanym
z glinu jadrem czujnika a porowatga, przewodzgcg warstwg wykonang ze ztota, umieszczong na zewnatrz.
Zaletg czujnikéw firmy Xentaur jest to, ze hipercienka warstwa tlenku glinu jest wyjgtkowo higroskopowa,
dzieki czemu czutos¢ czujnika jest bardzo duza, a czas odpowiedzi wyjgtkowo krotki.
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l’l Konstrukcja kuwety pomiarowe]

Wszystkie powierzchnie majgce kontakt z prébka sg wykonane ze stali nierdzewnej 316 i pole-
rowane elektrolitycznie, aby zapewnic szybkie osiggniecie stanu réwnowagi z prébka. Czujnik
i tok $lizgajg sie przez uszczelki z PTFE ze sprezyng, chronigce kuwete oraz nabdj osuszacza

od kontaktu z wilgotnym powietrzem lub gazem.
Maksymalny przeptyw probki wynosi 20 |/min. Na-
tezenie przeptywu nie ma zadnego wptywu na po-
miar. Cisnienie w kuwecie jest bliskie atmosferycz-
nemu i nie powinno przekracza¢ 2 bar. Wbudowany
procesor podaje odczyt cisnienia przy czujniku oraz
dowolnego cisnienia, ktére uzytkownik podaje dla
danej prébki. Dla réznych gazéw nie jest konieczna
zadna korekta.

System suchego przechowywania

Powyiszy schemat przedstawia schemat mechaniczny systemu kuwety pomiarowej z suchg ko-
mor3a. Rysunek z lewej strony przedstawia czujnik zanurzony w osuszaczu. Czujnik oddzielony
jest od osuszacza przez bardzo cienkie sitko ze stali nierdzewnej o gestosci ok. 0,127 mm. Nie-
wielka odlegtos¢ pomiedzy czujnikiem, a osuszaczem zapewnia szybkie wysuszenie czujnika.
Gdy czujnik znajduje sie w suchej komorze, prébka przeptywa przez objetosé¢ pomiedzy dotem
kuwety pomiarowej, a ttokiem czujnika. Podczas wykonywania pomiaru wylot gazu jest czaso-
wo blokowany. Cisnienie w kuwecie wypycha ttok i wcigga czujnik do kuwety, gdzie nabiera on
szybko wilgoci do wartosci wystepujacej w prébce. Doktadny pomiar moze by¢ wykonany w
ciggu 1-2 minut. Nastepnie czujnik wypychany jest do suchej komory przy pomocy sitownika,

w Wymienny wktad z osuszaczem i przytacza probki
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Poréwnanie czujnikéw HTF ze zwyktymi czujnikami AlLO,.

Zmiana pojemnosci wzgledem zmiany punktu rosy

Konstrukcja wkfadu z osuszaczem i jego mocowa-
nie w kuwecie pomiarowej zapewniajg maksymal-
ng szczelno$é. Ruch czujnika pomiedzy komorg z
osuszaczem a naczyniem przeptywowym zachodzi
z minimalnym transferem gazowym. Z tego powo-
du zywotno$¢ osuszacza jest przedtuzona.
Osuszacz moze by¢ wymieniony na obiekcie w cia-
gu kilku minut, poprzez prostg wymiane wktadu.

Prébka moze by¢ podana do analizatora przy pomocy szerokiego wyboru ztgczek. Podstawowymi
przytgczami sg porty 1/4” VCO. Ponizsza tabela przedstawia zalecany rodzaj przytaczy dla réznych
zakresdw pomiarowych i aplikacji:

Typ ztacza | Zakres pomiarowy Uwagi

VCO dla wezyka | Stosowane powyzej - 65°C e 2 [T

Zapewni¢ wystarczajacy przeptyw probki. Stosowaé wytacznie

VCO dla VCO | Wszystkie zakresy nierdzewnej

Gdy wymagane jest przytgcze elastyczne, stosowac rurki ze stali

VCO dla Swagelok | Wszystkie zakresy Tam, gdzie mozliwe sg potaczenia sztywne
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(2] Opcje zasilania i wyjs¢ pomiarowych

Urzadzenie jest obstugiwane przez prosty interfejs uzytkownika, sktadajacy sie z cyfrowego wy-
Swietlacza ciektokrystalicznego oraz pieciu klawiszy. Uzytkownik ma mozliwos¢ wyboru nastepuja-
cej jednostki: punkt rosy w °C lub °F, ppmv, g H,0/m? i lb H,O/milion scf. Wyniki sa wyswietlane dla
cisnienia czujnika (atmosferycznego) lub przez przycisniecie klawisza korekcji cisnienia (Pressure
Correct), dla wybranego przez uzytkownika cisnienia alternatywnego, takiego jak np. cisnienie
panujgcego w linii probki.

Specyfikacja techniczna

Typ | Hipercienkowarstwowy o wysokiej reaktancji pojemnosciowej oparty na Al,O,

Zakres zmian punktu rosy | -100°C do +20°C

Doktadnos¢ | +3°C

Powtarzalno$¢ | +0,5°C
Czas odpowiedzi* | Dla skokowej zmiany z -40°C do -60°C; T63 =90's, T90 = 450 s

Czujnik: -30°C do +50°C
Elektronika: -10°C do +50°C

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania | -20°C do +60°C

Zakres przeptywu probki | Probka statyczna do 100 m/s (predkos¢ liniowa przy cisnieniu 1 bar)

Kalibracja automatyczna, czujnik nasyca sie przy punkcie rosy powyzej +20°C.

Rlieedibiad] Opcjonalnie dostepna jest metoda kalibracji fabrycznej zgodna z NIST

Temperatura prébki mierzona jest przy pomocy precyzyjnego czujnika temperatury

Pomiar temperatury i ci$nienia . . . X . s
P v opartego na uktadzie scalonym. Opcjonalnie moze by¢ zabudowany czujnik cisnienia

Anodowane aluminium, Wymiary : 6,35 x 10,80 x 19 cm;

Obudowa Y . iy
Mozliwosé montazu regulatora i filtra.

Kuweta pomiarowa | Stal nierdzewna 316, polerowana elektrolitycznie

Uszczelnienie elementéw ruchomych | Uruchomiane sprezyng uszczelki z PTFE

Cisnienie pracy | Standardowe: 2 bar(a) maks.: 6,9 bar(a)

Przy tacza probki gazowej | Porty wlotu i wylotu 1/4” VCO

Opcjonalne gniazdo zasilania DC typu jack 2 mm, 9 pin “D” dla wyjs$¢ analogowych &

Przytacza elektryczne RS-232

Zasilanie | Bateria 9V i opcjonalne zasilanie 15-25V AC lub DC

Pomiedzy pomiarami czujnik wsuwany jest do komory z sitem molekularnym i utrzymy-
wany w punkcje rosy ok. -80°C. Cisnienie prébki gazowej aktywuje ttok, ktéry automa-
tycznie wprowadza czujnik do kuwety pomiarowej, dzieki czemu nawet niskie punkty
rosy moga by¢ bardzo szybko mierzone

Przechowywanie czujnika

Rozdzielczos¢ wejsciowa | Punkt rosy 0,1°C

Wyswietlacz LCD z podswietlaniem, 3,5-cyfrowy z opisem jednostek, trybu i automa-

Wskazniki -
tycznego ostrzegania

Jednostki pomiarowe | Punkt rosy w °C lub °F, ppm, g H,0/m? i Ib H,0 milion scf

5 klawiszy , wszystkie wartosci przechowywane w pamieci EEprom.

Obstuga Manualne wyzwalanie czujnika

Wyjscia | Opcjonalne 4/20mA lub 0/24mA oraz RS-232

Izolacja galwaniczna | Czujnik i obudowa sg izolowane od zasilania, wyjscia analogowego oraz RS-232

Funkcja oszczednosci baterii | Automatyczne wytaczenie zasilania po uptywie 6 minut

Korekcja ci$nienia | Programowalna, klawisz korekcji ciSnienia

* te czasy odpowiedzi nie sq bezposrednio poréwnywalne z parametrami podawanymi przez konkurencje, ze wzgledu na réznice w metodologii
pomiaru oraz prezentacji danych. Szczegétowe poréwnanie pomiedzy czujnikami firmy Xentaur a konkurencyjnymi dostepne jest na zyczenie
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